WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2018/2019

ROZKtAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD |
23 - 24 lutego 2019 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) \ 234 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
81%-9
" OPTOMECHATRONIKA JZ‘:\‘I’ k(fz;)y
9~-10 wyktad. s.422 (3/25) gods. 7 108
10%*-11
11%-12 OPTOMECHATRONIKA
s NAPEDY MECHATRONICZNE wykfad. s. 422 (5/25)
127-13 wyktad s. 603 (3/12)
135-14 )
ZARZADZANIE JAKOSCIA
14 % -15 wyktad s. 422 (3/15)
15%%- 16
ZJAZD 1l
02 - 03 marca 2019 .
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) ’ 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
8.9
9% 10 ROBOTYKA JE\IA‘I’ k(;’/b;)y
wyktad s. 422 (3/25) godz, 720 - 102
10%%-11
11°-12 OPTOMECHATRONIKA
" OPTOMECHATRONIKA wyktad. s.422 (10/25)
127> -13 wykfad. s. 422 (8/25)
1315-14
145 15 ZARZADZANIE JAKOSCIA
5 STERO‘A":':\NC';:?: CESOW NAPEDY MECHATRONICZNE wyklad 5. 422 - (6/15)
15°-16 A wykfad's. 603 (6/12)
wykfad s. 422 (3/22)
161°-17
ZJAZD 1l
09 - 10 marca 2019r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
81%-9
- ZARZADZANIE JAKOSCIA ROBOTYKA
9~-10 wykfad s.422 (9/15) wykfad s.422 (6/25)
10%°-11
11%°-12 Elektronika i technika
5 e NAPEDY MECHATRONICZNE ZARZADZANIE JAKOSCIA
127> -13 mikroprocesorowa wykfad s. 603 (9/12) wyklad s.422 (12/15)
lab.s. (3/28)
131-14
14%-15 STEROWANIE PROCESOW El ika i i
ektronika i technika OPTOMECHATRONIKA
1515_16 CIAGLYCH mikroprocesorowa Kiad. s.422 (13/25
wyktad s. 422 (6/22) lab.s. (3/28) wykfad. 's. 422 ( )
161°-17
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WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2018/2019

ROZKtAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD IV
16 - 17 marca 2019 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) \ 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
8v-9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy
915_10 ¢w.s. 422 (2/20) ¢w. (3/8)
godz. 722 - 10
10 - 11
115 1o ZARZADZANIE JAKOSCIA
" wyklad 5. 422 {15/15) koniec Eﬁ?;:g";';i;:z::w:a NAPEDY MECHATRONICZNE
12>-13 lab ': (6/28) wykfad s. 603 (12/12) koniec
13%5-14 o
- ROBOTYKA
147>-15 wykfad s. 422 (9/25) STEROWANIE PROCESOW Elektronika i technika
1515 _16 CIAGLYCH mikroprocesorowa
wyktad s. 422 (9/22) lab.s. (6/28)
1615-17
ZJAZD V
23 - 24 marca 2019r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
8.9 ZARZADZANIE FIRMA
915_10 ROBOTYKA ¢w.s. 422 (4/20)
wyktad s. 422 (12/25)
10 -11 ROBOTYKA
5 kfad s.422 (14/2
11°-12 STEROV\::?::;:&?CESOW Napedy mechatroniczne wykdad s (14/25)
12%5-13 wykfad s. 422 (11/22) proj.s. 603 (2/10) OPTOMECHATRONIKA
135514 wyktad. s.422 (18/25)
OPTOMECHATRONIKA -
STEROWANIE PROCESOW )
1415 _15 wykfad. s. 422 (16/25) CIAGLYCH Napqdy mechatroniczne
1515-16 wyktad s. 422 (13/22) proj. 5. 603 (4/10)
ZJAZD VI
30 - 31 marca 2019r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
8.9 OPTOMECHATRONIKA
15 wyktad. s.422 (20/25) ROBOTYKA
9--10 wykfad s. 422 (17/25)
15
10~-11 Elektronika i technika Podstawy automatyki - I _
11%°-12 millg‘;)"’;mc‘;;;’;g;”a lab.s. (3/25) STERO‘AQA\';;E:CESOW Napeqy mechatroniczne
12'°-13 - wyklad s. 422 (15/22) proj. 5. 603 (6/10)
131°-14 - .
15 Podstawy automatyki - Il EIeI.(I:ronlka i technika Sterowanie procesow ciagtych Napedy mechatroniczne
147>-15 lab.s. (3/25) mikroprocesorowa éwicz.s. 422 (3/12) lab.s. 603 (3/12)
lab.s. (9/28)
1515-16
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WYDZIAt MECHATRONIKI Sem. VI rok akad. 2018/2019
ROZKLAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA
ZJAZD VIl
06 - 07 kwietnia 2019 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) | 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161)
8-9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obey
915.10 éw.s. 422 (6/20) b, (4/8)
godz. 73 - 1030

10 -11

OPTOMECHATRONIKA
11%-12 wyktad. s. 422 (23/25)

15 Sterowanie procesow ciggtych Podstawy automatyki - Il
127°-13 cwicz.s. 422 (6/12) lab.s. (6/25)
131°-14 Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
14 15 _ 15 lab. s. (2/10) lab. s. (2/12)

15 Podstawy automatyki - 11 Napedy mechatroniczne
157-16 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscig lab.s. (6/25) lab.s. 603 (6/12)
1615-17 lab. s. (2/12) lab. s. (2/10)

ZJAZD VI
13 - 14 kwietnia 2019 r.

Godziny SOBOTA NIEDZIELA

Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161)
8%.9 ZARZADZANIE FIRMA

ROBOTYKA éw. s. 422 (8/20)

9*-10 wyktad s. 422 (20/25)
10%5-11 OPTOMECHATRONIKA
1115-12 . o . wyktfad. s. 422 (25/25) koniec

ektronika i technika .

15 ik Podstawy automatyki - Il . ]
12°°-13 mikroprocesorowa lab.s. (9/25) Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
13514 lab.s.  (12/28) lab. s. (4/10) lab. s. (4/12)
1415 -15 ) Elektronika i technika Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia
151516 Podstlz\gvs aut;)gr}?st;/kl-" mikroprocesorowa lab. s. (4/12) lab. s. (4/10)

T lab.s. (12/28)
161°-17
ZJAZD IX
27 - 28 kwietnia 2019 .
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161)
8.9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy

15 godz. 72 - 100
10~-11 Elektronika i technika Podstawy automatyki - Il _
11°-12 mikroprocesorowa lab.s. (12/25) STEROWANIE PROCESOW Napedy mechatroniczne

lab.s. (15/28) CIAGLYCH proj.s. 603 (8/10)
121%-13 wyktad s. 422 (17/22) >
13%°-14 - .

15 Podstawy automatyki - 11 EIeI'(I:romka i technika Sterowanie procesow ciagtych Napedy mechatroniczne

147-15 lab.s. (12/25) mikroprocesorowa ¢wicz. s. 422 (9/12) lab.s. 603 (9/12)
lab.s. (15/28)
151°-16

2019-03-14




WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2018/2019

ROZKtAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD X
11-12 maja 2019r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161)
81-9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy
9 15 _ 10 ¢w. s. 422 (12/20) éw. (6/8)

s godz. 72 - 100
107 -11 Elektronika i technika .

15 mikrobrocesorowa Podstawy automatyki - Il
11 - 12 p |ab S. (15/25) ROBOTYKA
12513 lab.s.  (18/28) wyklad s.422 (22/25)

15 S .
13~ -14 bodstawy automatvk - I Elektronika i technika Zarzadzanie jakosScia Optomechatronika
1415 .15 o \S/ (15/25\; mikroprocesorowa lab. s. (6/10) lab. s. (6/12)

T lab.s. (18/28)
1515-16 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia
16%°-17 lab. s. (6/12) lab. 5. (6/10)
ZJAZD XI
18 - 19 maja 2019r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161)
8.9 STEROV\::‘I\:(';\':?HO CESOW Napedy mechatroniczne ZARZADZANIE FIRMA

915_10 wyklad s. 422 (19/22) proj.s. 603 (10/10) koniec éw.s. 422 (14/20)
10*°-11 . .

Sterowanie procesow ciggtych Napedy mechatroniczne Podstawy automatyki - Il Elelftronlka i technika
115-12 L. . . mikroprocesorowa

¢wicz. s. 422 (12/12) koniec lab.s. 603 (12/12) koniec lab.s. (18/25) lab.s. (21/28)
12%-13 B

15
137 -14 Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
1415_15 lab. s. (8/10) lab. s. (8/12) Elel'(tronika i technika Podstawy automatyki - I

mikroprocesorowa

s lab (22/28) lab.s. (19/25)
15%-16 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia an. s.

1615-17 lab. s. (8/12) lab. s. (8/10)
ZJAZD Xl
25 - 26 maja 2019r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) ’ 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)

15
8-9 ZI-I\RZADZANIE FIRMA Jezyk obcy
9 15 _ 10 Cw. s. 422 (16/20) éw. (7/8)

10511 godz. 720 - 1020
11 -12 Elelfl'ironika i technika Podstawy automatyki - Il

mikroprocesorowa lab.s. (22/25) Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
121513 lab.s.  (25/28) lab. s. (10/10) koniec lab. s. (10/12)
1315 -14 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia
1415-15 Podstawy automatyki - Il Elektronika i technika lab. s. (10/12) lab. s. (10/10) koniec

ab Z (22/25\; mikroprocesorowa

15%°-16 - lab.s. (25/28)
161°-17
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WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2018/2019

ROZKtAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD Xl
01 - 02 czerwca 2019 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161)
815.9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy
9 15 _ 10 ¢w. s. 422 (18/20) éw. (8/8)
godz. 72 - 10
10°-11 .
STEROWANIE PROCESOW Elektronika i technika
11°-12 CIAGLYCH mikroprocesorowa
wykfad s. 422 (22/22) koniec lab.s. (28/28) koniec Podstawy automatyki - II
1215-13 lab.s. (25/25) koniec Optomechatronika
1s lab. s. (12/12) koniec
137 -14 Elektronika i technika
1415 .15 mikroprocesorowa Optomechatronika
15 lab.s. (28/28) koniec lab. s. (12/12) koniec Podstawy automatyki - 1
157~-16 lab.s. (25/25) koniec
1615-17
ZJAZD XIV
08 czerwca 2019 r.
Godziny SOBOTA
Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161)
8.9 ZARZADZANIE FIRMA
915.10 ¢w.s. 422 (20/20) koniec
10 -11
15 ROBOTYKA
11>-12 wykfad s. 422 (25/25) koniec
1215-13
13'°-14
1415 -15
1615-17

SESJA LETNIA:

15 czerwca 2019 r. egzamin uczelniany z jezykdw obcych na poziomie B2
15-16 czerwca 2019 r. | - termin

22-23 czerwca 2019r. Il - termin

SESJA JESIENNA:

02 wrzesnia 2019 r. egzamin uczelniany z jezykédw obcych na poziomie B2
07-08 wrzesnia 2019 . | - termin

14-15 wrzesnia 2019 r. Il — termin

Terminy poscigu z Fizyki:

Pigtek godz. 17:15 (sala 422): 15.03, 22.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05, 31.05

Niedziela godz. 17:15 sala 519: 17.03, 24.03, 31.03, 28.04, 12.05, 19.05
Niedziela godz. 16:15 sala 519: 26.05, 02.06
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